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Giiltig ab: 17.11.2023
Ausstellungsdatum: 17.11.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-18634-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

Forschungsinstitut fiir Anorganische Werkstoffe - Glas Keramik GmbH
Heinrich-Meister-Stralle 2, 56203 Hohr-Grenzhausen

mit dem Standort

Forschungsinstitut fiir Anorganische Werkstoffe - Glas Keramik GmbH
Heinrich-Meister-Stralle 2, 56203 Hohr-Grenzhausen

Das Priiflaboratorium erfullt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlief8lich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 3
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physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Wasser (Prozesswasser und Abwasser)

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten Priifverfahren mit unterschiedlichen
Ausgabestianden der Normen gestattet. Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller
Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.

DIN EN ISO 10304-1
2009-07

DIN EN ISO 10523
2012-04
DIN EN ISO 11885

2009-09

DIN EN I1SO 17294-1
2007-02

DIN EN ISO 17294-2
2017-01

DIN EN ISO 17294-2
2017-01

DIN EN 27888
1993-11

DIN 38404-4
1976-12

DIN 38409-6
1986-01

Glltig ab: 17.11.2023
Ausstellungsdatum: 17.11.2023

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen mittels
FlUssigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von
Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten
Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-
Emissionsspektrometrie (ICP-OES)

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 1: Allgemeine
Anleitung

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewahlten Elementen einschlieBlich Uran-Isotope

(hier ohne: Bestimmung der Uran-Isotope)

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von
ausgewadhlten Elementen einschlieRlich Uran-Isotope

(hier nur: abweichende Matrix: 3 und 4 prozentige Essigsdure
(ohne Bestimmung der Uran-Isotope))

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchung - Physikalische und physikalisch-chemische Kenn-
groRen (Gruppe C) - Bestimmung der Temperatur (C 4)

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlamm-

untersuchung - Summarische Wirkungs- und StoffkenngréRen
(Gruppe H) - Harte eines Wassers (H 6)
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Verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europaische Norm

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organisation for Standardisation
Glltig ab: 17.11.2023
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